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プラズマ研究会 

 

テーマ「プラズマイオンプロセス」 
    〔委 員 長〕石井彰三（東工大） 

    〔副委員長〕小野 茂（武蔵工大） 

    〔幹    事〕小野 靖（東 大） 

    〔幹事補佐〕新里卓史（東工大） 

 

日 時 平成１６年９月１０日（金）１３：００～１７：００ 

場 所 東京電機大学 神田キャンパス ７号館 ７４０４教室（東京都千代田区神田錦町 2-2） 
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